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Milena Raslji¢ je rodena 1985. godine u Drvaru, BiH. Diplomirala i zavrsila master studije na Fakultetu za fizicku
hemiju, Univerzitet u Beogradu. Tenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu. U Centru za
Mikroelektronske tehnologije, Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju u Beogradu, ima zvanje istraZivaca
saradnika. U MEMS laboratoriji Centra za Mikroelektronske tehnologije radi na procesima fotolitografije,
ukljucujuci termicke oksidacije, vlazna hemijska nagrizanja silicijuma (TMAH, KOH), silicijum dioksida i Pyrex
stakla. Oblasti naucnog istrazivanja i tehnoloskog razvoja su: mikromasinstvo silicijuma i stakla za izradu
razlicitih vrsta senzora i aktuatora, piezootporni senzori pritiska, fotodiode, mikroreaktori | sinteza nanocestica
titanijum dioksida.

Izrada komercijalnog senzora pritiska SP-12 koji je montiran u nekoliko postrojenja Elektroprivrede Srbije (EPS),
vodovoda i Srbijagasa.
Dizajn i izrada funkcionalnih modela aktuatora na bazi promene faze.

Internacionalni:
2013 - 2015 Phase Change Actuator, Scientific Partner ACMIT, Austria.
2015 - CellFOS-Optofluidic Platform, Scientific Partner ACMIT, Austria.

Nacionalni:
2011 - 2016 Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zastiti Zivotne
sredine — MiNaSiS TR 32008, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije.
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